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摘要(译)

一种超声波探头的支撑装置，包括该支撑装置的免提超声波探头，以及
操作该支撑装置的方法。支撑装置包括：壳体，包括能够容纳超声探头
的容纳单元和能够接触目标物体的粘附单元;第一控制单元，用于根据用
户是否接触超声波探头和壳体中的至少一个来控​​制相对于粘附单元的目
标物体的粘合力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2cf63196-26d1-4f0b-ace6-7b7f90b00729
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050272310/publication/US10251623B2?q=US10251623B2

